rD Plasma System

TRESC UCHWAL PODJETYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPOLKI PLASMA SYSTEM S.A W DNIU 14 LISTOPADA 2017 ROKU

Uchwata nr 1 (jeden)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajagcej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczgcego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1
Dziatajac na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spotek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spotki pod firmg: Plasma SYSTEM spoétka akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slgskich wybiera Pana
Dariusza Kulgawczuka na Przewodniczgcego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwata wchodzi w zycie z chwilg podjecia.

W tajnym gtosowaniu, w ktdrym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tgcznie 2.402.478 (dwa miliony
czterysta dwa tysigce czterysta siedemdziesigt osiem) akcji, z ktdrych oddano wazne gfosy i ktére to
stanowity 85,80 % (osiemdziesigt pie¢ i osiemdziesigt setnych procenta) kapitatu zaktadowego oraz dawaty
2.402.478 gtosdw, ,za” uchwatg oddano 2.402.478 waznych gtoséw, co stanowito 100 % gtoséw oddanych,
bowiem gtosow przeciwnych i wstrzymujacych sie nie byto.

Uchwata nr 2 (dwa)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajagcej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spotki pod firmg Plasma SYSTEM spotka akcyjna z siedzibg
w Siemianowicach Slgskich wybiera Komisje Skrutacyjng w sktadzie:
1) Kornelia Luczejko,
2) Magdalena Bliznicka.

§2

Uchwata wchodzi w zycie z chwilg podjecia.

W tajnym gtosowaniu, w ktdrym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy fgcznie 2.402.478 akcji, z ktdrych
oddano wazne gfosy i ktdre to akcje stanowity 85,80 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 2.402.478
gfosow, ,za” uchwalg oddano 2.402.478 waznych gtoséw, co stanowito 100 % gtoséw oddanych, bowiem
glosow przeciwnych i wstrzymujgcych sie nie byto. Przewodniczacy stwierdzit, ze uchwata zostata zatem
powzigta jednogtosnie.

Uchwata nr 3 (trzy)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie przyjecia porzgdku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spotki pod firmg Plasma SYSTEM spdtka akcyjna z siedzibg
w Siemianowicach Slgskich przyjmuje nastepujacy porzadek dzisiejszych obrad:
1
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Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjecie uchwaty w sprawie wyboru Przewodniczgcego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidtowosci zwotania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci

do podejmowania uchwat.

Podjecie uchwaty w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjne;j.

Podjecie uchwaty w sprawie przyjecia porzgdku obrad.

Podjecie uchwaty lub uchwat w przedmiocie roszczen o naprawienie szkody wyrzadzonej Spoétce przy

sprawowaniu zarzgdu lub nadzoru.

7. Podjecie uchwaty w sprawie podwyzszenia kapitatu zaktadowego Spéiki oraz wytgczenia w catosci
poboru akcji nowej emisji, a takze zmiany statutu Spétki.

8. Podjecie uchwaly w sprawie poniesienia kosztéw zwotania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.

9. Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

2

Uchwata wchodzi w zycie z chwilg podjecia.

W jawnym gfosowaniu, w ktdrym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy fgcznie 2.402.478 akcji, z ktorych
oddano wazne gfosy i ktdre to akcje stanowity 85,80 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 2.402.478
gftoséw, ,za” uchwatg oddano 2.402.178 (dwa miliony czterysta dwa tysigce sto siedemdziesigt osiem )
waznych gfoséw, co stanowito 99,99 % (dziewigcdziesigt dziewie¢ i dziewiecdziesigt dziewiec setnych
procenta) gtosow oddanych, gtoséw przeciwnych byto 300 (trzysta), a glosow wstrzymujgcych sie nie byfto.
Przewodniczgcy stwierdzit, ze uchwata zostata zatem powzieta wymagang wiekszoscig gtoséw.

Uchwata nr 4 (cztery)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie roszczen o naprawienie szkody wyrzgdzonej Spofce przy sprawowaniu zarzgdu
przez Pana Stawomira Wawrzyniaka

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM spoétka akcyjna z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich, dziatajgc na podstawie przepisu art. 393 pkt 2) Kodeksu spétek handlowych, wyraza zgode na
wystgpienie przez Spoétke z roszczeniami odszkodowawczymi i ewentualnymi innymi roszczeniami
przeciwko Panu Stawomirowi Wawrzyniakowi w zwigzku z petnieniem funkcji Wiceprezesa Zarzadu w
okresie od 01 kwietnia 2014 r. do 25 pazdziernika 2016 r., w szczeg6lnosci wobec nienalezytego
prowadzenia sprawozdawczosci finansowej oraz wprowadzenia w btad uczestnikdw rynku kapitatowego
poprzez publikowanie nierzetelnych informacji o stanie finansowym Spotki, w tym prognoz finansowych, jak
tez braku korekty tych prognoz finansowych oraz nieprzestrzegania postanowien Statutu Spéiki.

§2

Uchwata wchodzi w zycie z chwilg podjecia.

W tajnym gtosowaniu, w ktdrym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy fgcznie 2.402.478 akcji, z ktorych
oddano wazne gfosy i ktdre to akcje stanowity 85,80 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 2.402.478
gfoséw, ,za” uchwatg oddano 2.402.168 (dwa miliony czterysta dwa tysigce sto sze$cdziesigt osiem)
waznych gtoséw, co stanowito 99,99 % gtoséw oddanych, gtoséw przeciwnych byto 310 (trzysta dziesiec),
a gtosow wstrzymujgcych sie nie byto. Przewodniczgcy stwierdzit, ze uchwata zostata zatem powzieta
wymagang wiekszoscig glosow.



rD Plasma System

TRESC UCHWAL PODJETYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPOLKI PLASMA SYSTEM S.A W DNIU 14 LISTOPADA 2017 ROKU

Uchwata nr 5 (pie¢)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajagcej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie roszczen o naprawienie szkody wyrzadzonej Spofce przy sprawowaniu nadzoru
przez Pana Aleksandra Borka

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM spétka akcyjna z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich, dziatajgc na podstawie przepisu art. 393 pkt 2) Kodeksu spétek handlowych, wyraza zgode na
wystgpienie przez spotke z roszczeniami odszkodowawczymi i ewentualnymi innymi roszczeniami
przeciwko Panu Aleksandrowi Borkowi w zwigzku z petnieniem funkcji cztonka Rady Nadzorczej w okresie
od 18 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r., w szczegolnosci wobec nieprawidtowego nadzoru nad
sprawozdawczoscig finansowg Spotki.

§2

Uchwata wchodzi w zycie z chwilg podjecia.

W tajnym gtosowaniu, w ktdrym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy fgcznie 2.402.478 akcji, z ktdrych
oddano wazne gfosy i ktére to akcje stanowity 85,80 % kapitatu zaktadowego oraz dawaly 2.402.478
gfoséw, ,za” uchwalg oddano 2.402.168 (dwa miliony czterysta dwa tysigce sto sze$cdziesigt osiem)
waznych gfoséw, co stanowito 99,99 % gtoséw oddanych, gtoséw przeciwnych byto 300, a gtosow
wstrzymujgcych sie byto 10 (dziesiec),. Przewodniczacy stwierdzit, ze uchwata zostata zatem powzieta
wymagang wiekszoscig gtosow.

Uchwata nr 6 (szes¢)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajagcej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie zarzgdzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Plasma SYSTEM spdtka akcyjna

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM spdétka akcyjna z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich, dziatajgc na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spétek handlowych, zarzgdza przerwe w obradach
do dnia 24 listopada 2017 r., do godziny 11:00. Po przerwie obrady zostang wznowione w siedzibie Plasma
SYSTEM spoétka akcyjna w Siemianowicach Slaskich, przy ul. Towarowej 14.

§2

Uchwata wchodzi w zycie z chwilg podjecia.

W jawnym gtosowaniu, w ktérym uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy fgcznie 2.402.478 akcji, z ktorych
oddano wazne glosy i ktdre to akcje stanowity 85,80 % kapitatu zaktadowego oraz dawaty 2.402.478
gfosdw, ,.za” uchwaftg oddano 2.402.168 waznych gtosdw, co stanowito 99,99 % gtosow oddanych, gtoséw
przeciwnych nie byto, a gtoséw wstrzymujgcych sie byto 310 (trzysta dziesiec). Przewodniczgcy stwierdzit,
ze uchwata zostata zatem powzieta wymagang wiekszoscig gtoséw.

Przewodniczgcy Zgromadzenia zarzadzit przerwe w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
do dnia 24 listopada 2017 r.



